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<b>ABSTRAK</b><br>

Telah dibuat Iapisan tipis CdS dengan metode koevaporasi CdS dan S dan telah diuji dengan XRD, UV-VIS
Spectrophotometer, dan pengukuran hambatan. Lapisan yang terbentuk dipengaruhi beberapa parameter
seperti, temperatur substrat , jarak antara sumber dan substrat, dan jarak antara sumber CdS dan sumber S.
Hasil XRD menunjukkan bahwa lapisan yang terbentuk adalah CdS dengan preferred orientation pada
bidang (0002}, dengan struktur hexagonal. Perlakuan panas yang diberikan pada temperatur 200°C di ruang
vakum akan menurunkan besar hambatan, dan menaikkan respon terhadap cahaya.
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